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JSAの 22巻 3号をお届けします． 

Powell賞を受賞した松本さんの記事を解説として

掲載しました．XPS の定量精度の向上はわれわれに

課せられた大きな課題です．バックグラウンド除去

の再現性は，分析結果の信頼性向上に大きく寄与す

ることが期待されます． 

巻頭言はコベルコ科研の笹川さんにお願いしまし

た．笹川さんの言にもありますように，多くの方が

参加し，意見を述べていくことで，表面分析技術が

向上します．SASJ への参加と，本誌への積極的な投

稿をお願いします．（眞田） 
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